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静岡県工業技術研究所富士工業技術支援センター
工業技術研究所富士センター協議会

「新しい粒度分布測定技術に関する技術セミナー」開催のお知らせ

広く使われているレーザー回折式回折式粒度分布計は、簡便に粒子径分布を測定できる
一方で、粒子形状が分からないという課題がありました。これらの課題を解決し、乾燥粉体
から高濃度ペーストまで幅広い試料形態に対応可能な「Partica」（株式会社堀場製作所製）
は、画像解析を同時に行うことで、粒子径分布だけでなく、その裏にある「粒子の実像」を
可視化します。
本セミナーは、粒子径分布の裏にある「粒子の実像」を可視化し、品質安定化等に役立て

る実践的な内容です。

※10月中旬から下旬にかけて、株式会社堀場製作所のご協力により、「Partica」のデモ
機を富士工業技術支援センターに設置いたします。期間中は企業の皆様に実際に測定をお
試しいただける機会を提供いたしますので、ぜひご活用ください。

１ 日時：令和８年 9月 30日（水）14：00～15：00
２ 場所：富士工業技術支援センター大研修室(富士市末広 20番地 6）
３ 内容：講演と質疑応答

講演：次世代粒子分析装置”Partica”セミナー
～粒子径分布と形状解析を「同時」に実現する新技術について～

講師：株式会社堀場製作所
4 定員： 40名（申込多数の場合は先着順）

【参加申込み】
参加費無料、定員 40人、令和８年９月 25日（金）17：00
下記のサイト（または右の二次元コード）から参加登録をお願いします。

https://apply.e-tumo.jp/pref-shizuoka-u/offer/offerList_detail?tempSeq=21793
※送付いただいた個人情報は、主催者からの連絡や情報提供・事務処理に利用するとと
もに、講師に参加者名簿として開示します。

９ 問合せ先：富士工業技術支援センターCNF科（担当：山崎・渡邊）
TEL: 0545 - 35 - 5190 E-mail: fk-cnf@pref.shizuoka.lg.jp


